See the notice on TED website

688748-2026 - Competition

Switzerland — Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) — Un équipement
plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de MicroNanoTechnologie

OJ S 193/2026 06/10/2026

Contract or concession notice — standard regime

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer
Official name: EPFL-Scientific Equipment
Email: jerome.butty@epfl.ch
Legal type of the buyer: Body governed by public law
Activity of the contracting authority: Education

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Description: L’'EPFL a I'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive
de métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I’
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également a comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contrdle de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.
Procedure identifier: 16fee67d-11ee-4550-bd8f-a43ef8582e0d
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl.
glasses)

2.1.2. Place of performance
Town: Lausanne
Postcode: 1015
Country subdivision (NUTS): Vaud (CHO011)
Country: Switzerland
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2.1.4. General information
Additional information: Autres exigences - Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics
pour des prestations en Suisse uniquement a des adjudicataires qui garantissent le respect
des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et I'égalité de salaire
entre hommes et femmes. - Les entreprises intéressées doivent s’inscrire sur le serveur www.
simap.ch et télécharger elles-mémes le cahier des charges et ses annexes, a la méme
adresse. - L'acquisition se fera sous réserve de I'avancement du projet et de la disponibilité
des crédits. - Afin de garantir I'actualité de l'information et I'égalité de traitement entre les
soumissionnaires, seuls les documents remis aprés la date de publication de I'appel d'offres
sur le serveur www.simap.ch seront pris en considération dans I'évaluation des offres.
Legal basis:
Directive 2014/24/EU

2.1.6. Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000
Title: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Description: L’'EPFL a I'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive
de métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I’
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également a comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contréle de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl.
glasses)
Options:
Description of the options: Voir cahier des charges.

5.1.2. Place of performance
Town: Lausanne
Postcode: 1015
Country subdivision (NUTS): Vaud (CHO011)
Country: Switzerland

5.1.3. Estimated duration
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Other duration: Unknown

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.6. General information
Reserved participation:
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must
be given: Not yet known
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.9. Selection criteria
Sources of selection criteria: Procurement Document

5.1.10. Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: Critéres d’adjudication
Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: Les critéres
d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. Procurement documents
Access to certain procurement documents is restricted
Information about restricted documents is available at: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc communication channel:
Name: Simap.ch

5.1.12. Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Allowed
Address for submission: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: English
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 12/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Central European Time,
Western European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 160 Days
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered
employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Plus d’informations dans la publication
officielle sur simap.ch
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
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5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Tribunal administratif fédéral
Information about review deadlines: Voies de droit Conformément a I'art. 56, al. 1, de la loi
fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre attaquée, dans un délai
de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal administratif fédéral, case postale,
9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante
ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les piéces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément a I'art. 56,
al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives a
la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: EPFL-
Scientific Equipment

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Official name: EPFL-Scientific Equipment
Registration number: 592b5d3c-c54e-4d61-a5eb-3ad0bb962925
Postal address: EPFL AVP-CP ECO BI A2 447 (Batiment BI) Station 7
Town: Lausanne
Postcode: 1015
Country subdivision (NUTS): Vaud (CHO011)
Country: Switzerland
Email: jerome.butty@epfl.ch
Telephone: +41216931111
Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002
Official name: Tribunal administratif fédéral
Registration number: BVGER
Postal address: Postfach
Town: St. Gallen
Postcode: 9023
Country subdivision (NUTS): St. Gallen (CH055)
Country: Switzerland
Email: info@bvger.admin.ch
Telephone: +41584652626
Internet address: https://www.bvger.ch
Roles of this organisation:
Review organisation

8.1. ORG-0003
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Official name: Simap.ch

Registration number: CHOO1

Postal address: Holzikofenweg 36
Town: Bern

Postcode: 3003

Country subdivision (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Country: Switzerland

Email: support@simap.ch

Telephone: +41584646388

Internet address: https://www.simap.ch
Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: c2992473-dbe 1-4f6b-b658-8054d08e4e61 - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice — standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 03/10/2026 02:25:50 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central
European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: French, German

Notice publication number: 688748-2026

OJ S issue number: 193/2026

Publication date: 06/10/2026
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